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先进的样品传输系统
在将样品传输到分析系统的样品室时，必须要保护样品不受污染。专注于电镜制样流程解决
方案，徕卡显微系统开发了这套先进的真空传输系统，提供各种样品的传输选项。用户可以
依靠一个系统进行无缝连接工作：传输系统及徕卡 EM VCT500 始终保证持续的真空和 / 或低温
条件。 

徕卡 EM VCT500 真空 / 冷冻传输杆 徕卡 EM VCM 冷冻工作站

使用徕卡 EM VCT500，你可以在冷冻或常温，真空或保护气体条件
下传输样品。  

始终连接
· 连接您的工作流程体系

· 凭借主动样品冷却和全新的阀门概念优化您的样品传输

· 对接后在工作流程中随时监控样品的温度和真空度

随时连接
·  从转移到加样均在低温下完成 

· 照明、放大镜、工具干燥器和自动化 LN2 回填均有助于实现零污
染样品处理

· 连接性改进，建议根据产品参数，以脚注形式说明在满足何种条
件下可以实现最大连击数三个样品载台和三种转移方案

全新徕卡 EM VCM 让您可以随时将不同的制备技术与各种分析设备
相连接，例如 Cryo-SEM、Cryo-TEM 和 Cryo-CLEM。  
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选择您的样品载台

客户定制
时至今日，随时随地连接是科研技术发展的必然
需求。徕卡显微系统着手实现 EM 样品制备系统
的连接性能，保证在进入分析系统之前和之后整
个工作流程中全程保护您的样品。

不论是从手套箱中，还是冷冻超薄切片机中，传
输进入扫描电镜，还是冷冻 FIB 等�

客户定制，只为满足您的需求。*

我们为各种应用提供标准或定制样品载台，以满足您的特定需求。

* 具体定制流程请咨询徕卡当地销售代表
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牙膏，图片来自中科院地质与地球物理研究所 唇釉，图片来自中科院地质与地球物理研究所

护手霜 带有聚酯覆层的镀锌钢铁，经 -60℃下离子束切割

防晒霜，经 EM ICE 高压冷冻仪 UV 光刺激 乳胶涂料
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与徕卡各制样设备相兼容
徕卡 EM VCT500 真空冷冻传输系统提供扫描电镜冷台的同时，提供一个开放的接口，和一个真
空传输样品杆，方便连接徕卡其它制样设备，如：配合徕卡 EM ACE600 用于高精度冷冻断裂 /
蚀刻 / 镀膜，配合徕卡 EM ACE900 用于冷冻断裂 / 蚀刻 / 喷涂 / 干燥，配合徕卡 EM TIC 3X 用于
离子束切割，配合徕卡 EM UC7FC7 用于冷冻超薄切片，兼容徕卡 EM ICE 高压冷冻仪特制样品托，
提供冷冻扫描电镜或真空传输整体解决方案，满足用户各种应用领域。

为什么选择徕卡 EM VCT500 和徕卡 EM VCM?

“只有保存完好的样品才会在电子显微镜下显露它们的秘密。徕卡 EM VCM 和徕卡 EM VCT500 

给您更多的时间进行更好地检测，并提供更好的连接性—为您打开新应用领域的大门。”

Saskia Mimietz-Oeckler

产品经理，徕卡显微系统

与各品牌扫描电子显微镜等分析设备相兼容

Cryo-SEM 冷冻扫描电子显微镜样品室模型 各品牌 Cryo-SEM/FIB 安装实例

TESCANThermoFisher（原 FEI）

JEOL

ZEISS

HITACHI
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多样化制样流程

带有聚酯覆层的镀锌
钢铁，经 -60℃下离
子束切割

Leica EM TXP Leica EM TIC 3X - VCT Leica EM VCMLeica EM ICE

Leica EM ACE600 - VCT

Leica EM VCT500

Leica EM ACE600 - VCT

Leica EM VCT500防晒霜，经高压冷冻
/UV 光刺激，然后高
压冷冻及冷冻断裂
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Leica EM TIC 3X 离子
研磨仪带 VCT 接口

Leica EM UC7FC7 冷冻超薄
切片机可升级加装 VCT 接口 Leica EM VCM 冷冻工作站

Leica EM ACE900 冷冻
断裂系统带 VCT 接口

VCT 触摸
屏控制器Leica EM VCT500

真空冷冻传输杆

Leica EM ACE600 高真空
镀膜仪带 VCT 接口

VCT 接口



www.leica-microsystems.com.cn


